
Yabancı Diller Yüksekokulu 

İngilizce Yeterlik ve Muafiyet Sınav Duyurusu 
 
 

1- 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Mühendislik Fakültesine kayıt yaptıran öğrenciler ve 

2013-2014 yılında İngilizce Hazırlık Programından devamsızlıkla kalan öğrenciler için İngilizce 

Hazırlık Programı Yeterlik/Muafiyet Sınavı 12 Eylül 2014 Cuma günü saat 09:30’da Yabancı 

Diller Yüksekokulu’nda yapılacaktır. 

Önceki yıllarda Zorunlu İngilizce Hazırlık Programından devam şartını yerine getirerek 

başarısız olmuş Mühendislik Fakültesi öğrencileri için Yeterlik Sınavı ise 21 Eylül 2014 Pazar 

günü saat 09:30’da Yabancı Diller Yüksekokulu’nda yapılacaktır. 

 

2- 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Teknoloji Fakültesi’nin İngilizce Hazırlık Programı olan 

bölümlerine kayıt yaptıran öğrenciler ve Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği ( UOLP) ve 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı bölümlerine ( UOÖLP ) yeni kayıt 

yapan ve bu bölümlerin 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Zorunlu İngilizce Hazırlık 

Programında başarısız olan öğrencileri için İngilizce Hazırlık Programı Yeterlik/Muafiyet Sınavı 

12 Eylül 2014 Cuma günü saat 13:30’da Yabancı Diller Yüksekokulu’nda yapılacaktır. 

 

3- 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında İlahiyat Fakültesine kayıt yaptıran öğrenciler ve 2013-

2014 yılında Zorunlu Arapça Hazırlık programından devamsızlıkla kalan öğrenciler için Arapça 

Hazırlık Programı Yeterlik/Muafiyet Sınavı 12 Eylül 2014 Cuma günü saat 10:00’da İlahiyat 

Fakültesi’nde yapılacaktır.  

Önceki yıllarda Arapça Hazırlık programından devam şartını yerine getirerek başarısız olmuş 

öğrenciler için Arapça Hazırlık Programı Yeterlik/Muafiyet Sınavı 21 Eylül Pazar günü saat 

14:30’da Yabancı Diller Yüksekokulu’nda yapılacaktır.  

 

4- 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Zorunlu İngilizce  Hazırlık Programı olmayan 

bölümlere kayıt yaptıran öğrenciler için İngilizce Muafiyet Sınavı 20 Eylül 2014 Cumartesi günü 

saat 09:30’da Fen Fakültesi ve İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi dersliklerinde 

yapılacaktır. 

 

 


